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Instituto Tecnolégico de Chile

Estandarizacion de instrumentos de
evaluacion por competencias.

Tomas Diaz Bravo: Psicologo.
Gabriel Olave Henriquez: Profesor
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Instalacion de Apropiacion del
modelo de modelo por

formacion por parte de los

competencias. docentes.

Diseno de
instrumentos de

evaluacion
basados en el
nuevo modelo de
formacion.

Evaluar
competencias

Foco: el

estudiante Capacitacion
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De acuerdo a la carga docente del area industrial, los profesores
gue se incluian en el proceso de revision de sus instrumentos de
evaluacion eran 52; de los cuales 29 enviaron sus instrumentos
para ser revisados. Del total de docentes que enviaron sus
evaluaciones; logra un nivel satisfactorio de desempeno en la
elaboracion la cantidad de 11 profesores.

Valor Porcentaje (%)
N2 Docentes 52 100
Entregado 29 56
Validados 11 21
No validados 41 79
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/Objetivo:

Estandarizar los instrumentos de evaluacidn utilizados en
las carreras en redisefo de ITC, de manera que se ajusten

2 los objetivos pedagodgicos declarados por ITC.
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 Convocatoria: redes publicas

* Seleccidn: entrevistas a candidatos
e Capacitacion: taller de diseho

e Diseno: trabajo individual

e Revision: retroalimentacion

e Validacion: técnica y metodoldgica
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[- Convocatoria ]
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Seleccion
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e Capacitacion
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e Taller de diseno de materiales.
* Trabajo individual de diseno.

e Revision sistematica de avances
e Tutoriales personalizadas.

e Retroalimentacion. .
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= Validacion técnica:
Jefe de carrera

= Validacion metodologica:
Encargado de materiales
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Certificacién de
disefiador inicial

JCrealiza 1€ evald Candidato UDC evalta ¢JCyuDC §f I Tc
—> evalua asistea candidato aprueban

convocatoria candidato Instituto Tecnoldgico de Chile

publica capacitacion (>60%) ?
Disefiador
elabora

producto

PROCESO DE Ingresa a

NI acompafamiento —
DISENO DE seguln proceso
MATERIALES interno UDC

Pauta de validacion || 1 C revisa
técnica

UDCaaEr;':ba Notificacion ¢Aprueba Pauta de validacién
hp 80 & alc criterios metodoldgica
onorarios metodoldgicos?

¢Aprueba
criterios
técnicos?

UDC revisa

JC envia A
pzr&:uaCLODyc aurbina@itc.cl
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/ Dificultades \

1. Disenadores que abandonaron el proceso.
2. Resistencia al cambio por parte de los docentes

que usan los instrumentos.
3. Proceso inicial que no permite todavia tener una

vision a largo plazo de la efectividad de los

o
Instrumentos.
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Instituto Tecnologico de Chile
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